


























































专利名称(译) 内窥镜装置

公开(公告)号 CN105358040B 公开(公告)日 2018-01-02

申请号 CN201480038471.X 申请日 2014-05-16

[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

当前申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

[标]发明人 膳健一

发明人 膳健一

IPC分类号 A61B1/00 A61B1/04 G02B23/24

CPC分类号 H04N5/2254 A61B1/00032 A61B1/00096 A61B1/00133 A61B1/00188 A61B1/045 G02B23/243 G02B26
/023

代理人(译) 刘新宇
张会华

审查员(译) 李坤

优先权 2013140808 2013-07-04 JP

其他公开文献 CN105358040A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

具备第一光学系统、第二光学系统、遮光快门(35)、磁体转子、驱动线圈
(44、45)、检测线圈(41、42)以及CPU(80)，CPU(80)进行对驱动线圈
(44、45)施加直流电流的施加控制和对检测线圈(41、42)施加交流电流的
施加控制，并且在对检测线圈(41、42)施加了交流电流的情况下，根据
交流电流的值来检测检测线圈(41、42)的在中空部中产生的磁场被磁性
体遮断时的电感的变化，由此检测遮光快门(35)的转动位置。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/ddfe2637-0391-4cfb-994e-e49b5f2b694a
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/052143445/publication/CN105358040B?q=CN105358040B
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN105358040B

